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1. Opinia ogélna

Recenzowana rozprawa doktorska w mojej opinii wpisuje sie w aktualne trendy badawcze —
traktuje o aktualnym i waznym zagadnieniu, jakim jest wplyw obrébek $cierno-mechanicznych
na rozwinigcie powierzchni i kinetyke utleniania materialow metalicznych przeznaczonych
do zastosowan w wysokiej temperaturze. Szybko$¢ przebiegu reakcji utleniania materiatow
metalicznych w wysokiej temperaturze uzalezniona jest miedzy innymi od ich sktadu
chemicznego, defektow struktury krystalicznej oraz czasu i skladu chemicznego atmosfery
utleniajgcej. Analiza tych zjawisk jest przedmiotem wielu prac naukowych i dotyczy przede

wszystkim materialéw stosowanych w energetyce i przemysle lotniczym. Dotychczas jednak
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